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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow

Przedmiot ksztatcenia ogélnego

Status przedmiotu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne Semestr |
studiow - semestr .. .
studia niestacjonarne | Semestr |

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie

Liczba punktow ECTS 1

Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium | projekt inne
. . studia
Liczba godzin stacjonarne: 15
w semestrze g dia o
niestacjonarne:

Politechnika Swietokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-1P.08-0234/23
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i Budowy Maszyn
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma uporzgdkowang wiedze nt. Zzrodet i zasad ochrony
autorsko prawnej i patentowej. Zna istotne pojecia i
instytucje prawne. Posiada wiedze jak dokona¢
Wiedza WO01 |interpretacji norm prawnych z zakresu ochrony autorsko AiR2_W12

prawnej i patentowej. Wie jak stosowac przepisy prawa
autorskiego oraz prawa wilasnosci przemystowej w
typowych stanach faktycznych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wyktad

Pojecie prawa wiasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym.
Modele ochrony débr intelektualnych; ochrona autorsko prawna a ochrona patentowa
— rdéznice. Ochrona praw autorskich: tre$¢ i zakres praw autorskich; dozwolony uzytek
chronionych utworéw; odpowiedzialnos¢ cywilna i karna z tytutu naruszenia praw
autorskich. Ochrona programoéw komputerowych; licencje na korzystanie z programoéw
komputerowych i inne umowy autorsko prawne; plagiat. Ochrona rozwigzan o
charakterze technicznym tj. wynalazkéw i wzoréw uzytkowych: przestanki zdolnosci
patentowej i ochronnej; tres¢ patentu i tres¢ prawa ochronnego na wzér uzytkowy;
ustanie ochrony. Urzedy i organizacje ds. ochrony patentowej; tryb ubiegania sie o
ochrong formalng w Pl i UE; tryb postepowania z wynalazkami tajnymi.
Znani wynalazcy i wynalazki w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
For_m’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
wykiad zaliczenie z oceng Uzyskanl_e co najmniej 5_0 Yo punktq_w z tgstu, _przygotowame
i przedstawienie prezencji multimedialnej

8 Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
s iy . . - Wydziat Mechatroniki
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki WMilM i Budowy Maszyn

nr FERS.01.05-1P.08-0234/23
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NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jetdkgos
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem R S R N N h
’ studiow 15 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 17 11 h

nauczyciela akademickiego

Liczba punktow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 0,7 0,4 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

> studenta 8 14 h
Liczba punktow ECTS, ktérg student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,3 0,6 ECTS
pracy

7 Nakitad pracy zwigzany z zajeciami 0 0 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktéra student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o 0 0 ECTS
charakterze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca
9. studenta 25 25 h
Punkty ECTS za modut
10. | 1 punkt ECTS od 25 do 30 godzin obcigzenia 1 ECTS
studenta
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